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*Bethencourt, M., Botana, F. J., Calvino, J. J., Marcos, M., & Rodríguez-Chacón, M. A. (1998). Graphene based 

materials and their composites as coatings. Corrosion Science, 13(11), 1803–1819.  

  



Introducción 

Ánodo 

GDL 

Colector: rejilla 

metálica con 

baño de Au 

Película 

aislante 

Placa final 

Cátodo 

Ánodo 

Cátodo 

Pila convencional Pila “air-breathing” 



Objetivo 

GO 



Proceso de síntesis SARA-GO 

Hu, C., Zhai, X., Liu, L., Zhao, Y., Jiang, L., & Qu, L. (2013). Spontaneous Reduction and Assembly of Graphene 

oxide into Three-Dimensional Graphene Network on Arbitrary Conductive Substrates. Scientific Reports, 3, 1–10.  

SARA-GO = substrate-assisted reduction and assembly of GO 



𝐶𝑢 + 𝐺𝑂 → 𝑟𝐺𝑂 + 𝐶𝑢2𝑂 

𝐶𝑢2𝑂 + 𝐺𝑂 → 𝑟𝐺𝑂 + 𝐶𝑢𝑂 



pHinicial=2,91 

pHfinal  =4,42 

Diagrama de Pourbaix del Cu 
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Crecimiento de la película de grafeno 
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Sin sulfúrico Con sulfúrico 

Capa transparente rGO en superficie  



C. M. López and K.-S. Choi, Langmuir, 2006, 22, 10625 



Conclusiones 
  

 La formación de películas de grafeno se realiza en la superficie de 

Cu obteniendo homogeneidad en las láminas.  
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 La película de grafeno puede recubrir por completo las rejillas, tanto 

la superficie metálica como las luces, empleando el tiempo 

necesario para facilitar su formación. 
  

 La deposición de los óxidos de cobre sobre la rejilla se evita con la 

adición de ácido sulfúrico en la suspensión de óxido de grafeno, 

debido a la modificación del pH.  

   

 Los otros efectos de la adición de sulfúrico son: la formación de 

oquedades en la superficie de las rejillas y ramificaciones de 

grafeno. Dichas ramificaciones aparecen principalmente en las 

zonas de la película que recubren las luces y a tiempos altos en las 

soportadas.  
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